科技廠製程之溫室氣體排放處理設備效能驗證及其節能
最佳化技術案例分享
針對全球溫室效應議題，聯合國氣候變化綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change；UNFCCC)已於2009年至2011年間陸續提出溫室氣體排放處理設施之效能評估建議技術規範。台灣高科技產業製程中使用高全球暖化潛勢之溫室氣體，因此國內相關產業協會已於過去十年之間配合政府自願參與溫室氣體減量工作，執行碳排評估。本文以半導體廠為實際案例，介紹傅立葉紅外光譜儀（fourier transform infrared spectroscopy；FTIR）線上即時檢測技術於製程溫室氣體排放處理設備效能驗證及其節能最佳化技術案例分享。
